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EDITAL IFMG N2 785/2025

CHAMADA 1
RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO DE HETEROIDENTIFICACAO RACIAL

DOS CANDIDATOS
AUTODECLARADOS PRETOS OU PARDOS - CAMPUS ARCOS
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1 ytilizar formato descaracterizado ***.999,999-**_
2 peferido, indeferido ou ausente.

_eil_ Documento assinado eletronicamente por Claudio Alves Pereira, Presidente de
oF e o ﬁ Comissao, em 05/02/2026, as 11:26, conforme Decreto n? 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
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